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排ガス中のダイオキシン類の測定方法 

 

正 誤 票 
区分 位置 誤 正 

附属書 D D.3 評価しなければならない濃度が…試料

ガスにおける検出下限（CDL）…とする。

評価しなければならない濃度が…設定

した試料ガスにおける検出下限（SDL）…と

する。 
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